
EINE VERANSTALTUNG IN KOOPERATION VON

Isabell Redelstorff

IMPRESSUM I HERAUSGEBER

KI TRIFFT KUNST

AGENDA
PROGRAMMÜBERBLICK

12.30

UHR

EINLASS

Wir öffnen die Türen der Elbfabrik im Wissenschaftshafen, 
in der Joseph-von-Fraunhofer-Straße 1 in 39106 Magdeburg 

13.00

UHR

BEGINN 

ARTI·FI·CIAL INTELLIGENCE VERNISSAGE
Erkunden Sie unsere KI-Exponate im interaktiven Rundgang

KI-EXPONATE

13.00

UHR

PROGRAMM 
Wie funktioniert KI? In einzelnen SESSIONS werfen wir 

einen Blick hinter die Kulissen und erklären in kurzen 

Impulsvorträgen, wie die KI-Exponate entwickelt wurden 

und entzaubern stückweise die Illusion dahinter. Dazu 

zeigen unsere Expert:innen auf, wie diese KI-Anwendun-

gen auch im unternehmerischen Kontext ihren Einsatz 

finden.

17.00

UHR

MEET & GREET
Kommen Sie mit uns ins Gespräch! 

Zum Ausklang bieten wir Besucher:innen Raum 

zum aktiven Austausch

... weitere KI-Exponate finden Sie online!

KI TRIFFT KUNST

ANMELDUNG

In unserer KI-Vernissage verschmelzen Kunst und Technologie 

zu einer außergewöhnlichen Symbiose! Wir zeigen, was intelli-

gente Algorithmen für atemberaubende Kunstwerke mittels 

hochmoderner 360°-Projektionen in Kombination mit interakti-

ven Installationen & Augmented Reality Anwendungen schaffen 

können.

Die Tour führt Sie am 24.04.2026 in der Zeit von 13:00 bis 18:00 

Uhr durch die Elbfabrik im Wissenschaftshafen und gibt, neben 

Einblicken in die technische Umsetzung der KI-Exponate, auch 

Impulse zur Anwendung von Künstlicher Intelligenz im unter-

nehmerischen Kontext. Der Eintritt ist frei!

HIER KLICKEN

HIER KLICKEN

www.digitalzentrum-magdeburg.de/arti�cial-vernissage-neue-perspektiven/�

NEUE PERSPEKTIVEN

24.04.2026

13:00 UHR
18:00 UHR

KI-TRAINERIN

KI-TRAINER

www.digitalzentrum-magdeburg.de/artificial-vernissage-neue-perspektiven/

www.digitalzentrum-magdeburg.de/artificial-vernissage-neue-perspektiven/

Nadine Kaltschmidt
Vanessa Weiss

Isabell Redelstorff
Isabell.redelstorff@vernetzt-wachsen.de

JULIANE HÖBEL-MÜLLER

DR. SERGII KOLOMIICHUK


